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248 Scanner (L22) 外觀簡介

控制面板

Foup Load Port

248雷射光

來自位於Sub-fab的
KrF準分子雷射裝置

光罩

Wafer

光罩 Load Port



TSRI-248操作面板介紹 (下JOB頁面)

Shot 曝光的進度

Job List

Error/Alarm List

Main/Reticle/Wafer機構的狀態

正在執行的步驟

加Job Copy Job View/Edit Job

Job內容摘要

開始執行 Job

停止執行 Job



TSRI-248操作面板介紹 (光罩相關頁面)

現有光罩的列表 光罩的位置光罩所在的 slot編號

光罩位置示意圖

Load 光罩 Unload 光罩



TSRI-248操作面板介紹 (Wafer相關頁面)

Load/Unload Foup

Foup內Wafer 資訊

清除Wafer資訊

Wafer位置示意圖



TSRI-248操作面板介紹 (Recipe/相關頁面)

每張Mask的設定

Shot Layout Template 

Alignment Template Job設定列表



1. 確認有無Error Alarm

TSRI-248操作順序

是否有亮紅燈? 是否有亮紅燈?

1.

確認Error  Load 光罩 Load Wafer 下Job  Unload Wafer

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



TSRI-248操作順序 (Load光罩)

1.將光罩盒退出機台。點選Extract 將Pod退出機台。確認Unload 燈亮起後，
拿起Pod。

亮燈才能拿

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



TSRI-248操作順序 (Load光罩)

1.將Pod 放置桌上，Pod數字朝後，由Pod後下方外拉卡榫，然後向上拿起盒
子。

Pod 放置桌上 Pod數字朝後，由Pod後下方開啟盒子
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確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



TSRI-248操作順序 (Load光罩)

1.光罩Cr 朝下，光罩底部數字朝自己，
此時兩側的 FRA mark應該位於中間偏下的位置。
蓋上光罩盒，拉後下方卡榫，扣上光罩盒。

光罩底部數字朝自己
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確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



TSRI-248操作順序 (Load光罩)

1.將光罩盒上的數字朝向自己，放上光罩port。到控制面板中，點選Enter。

光罩盒上的數字朝向自己，放上光罩port

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



TSRI-248操作順序 (Load光罩)

1.到左側List中，選擇Position在 POD1/POD2的光罩，點選兩下，指定光罩名
稱。

點兩下

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



TSRI-248操作順序 (Load光罩)

1.找到 TSRI_Production內，選擇G1光罩名稱。

1

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩
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TSRI-248操作順序 (Load Wafer)

1. Unset wafer: 點Wafer  CarSlotMap來Unset wafer，並且確認stage退出到外面。
如果點了CarSlotMap，問你是否要Set ，代表已經Unset 過了。

1.

2.

Set的狀態UnSet的狀態

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



TSRI-248操作順序 (Load Wafer)

1.按下SLIDER IN/OUT，將stage 退出來，等綠燈恆亮後過2秒鐘，待stage穩定後，
才能拿foup。

UnSet的狀態 Load port退出來的狀態

綠燈恆亮後2秒鐘，待
stage穩定後，才能拿
foup。

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



TSRI-248操作順序 (Load Wafer)

1.將wafer 放入foup，確認鎖緊後，放上stage。
待綠燈亮起且沒有紅燈的時候，按SLIDER IN/OUT 。

Foup有放好 Foup沒放好

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



TSRI-248操作順序 (Load Wafer)

1. Set Wafer:點Wafer  CarSlotMap來 set wafer，來掃 foup裡面有幾片wafer。

1.

2.

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



TSRI-248操作順序 (下Job)

1.按下Add 加Job (如果之前有run 過，也可以點Copy&Add)
2.填寫 Lot ID: 命名規則請見下頁

1.

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



Lot ID 命名規則：

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩

• 完整的Lot ID 命名有助於之後Job copy或紀錄追查時，
能方便找尋。

• Lot ID建議命名規則:
(1) 批號or計畫名稱: 11007465、RDL、 N65… etc
(2)光罩名稱: OD、 Gate、 Contact、M1、 V1… etc
(3)使用光阻組合: BARC+3160A、 BARC+8000A、 P6159-8000A… etc
(4) 能量: E250、 E340… etc
(5) Focus: F-0.05、 F0… etc (不寫就是按照預設值)
(6) 1ST or AGA: 1ST、 AGA、 AGA_OD，如不是對零層須註明對哪層

 Ex: 11007465_OD_BARC+3160A_E250_F0_1ST

 Ex: N65_Contact_P6159-8000A_E340_AGA_OD



TSRI-248操作順序 (選擇Recipe，如Copy Job則不用選)

1.按Recipe 選擇 Recipe: TSRI_Production選擇要run 的recipe name，recipe
選擇請見下頁。

按下選擇Recipe
1.

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



Recipe選擇流程：

光阻Type

• GKR-5201A

• P6159-8000

• P6159-20000

圖案樣式

• Dark Pattern: 畫圖形的地方要留光阻，光罩大部分區域是透光的

例如: OD(Active)/ Gate/ Metal…

• Clear Pattern: 畫圖形的地方不留光阻，光罩大部分區域不透光的

例如: Implantation/ Contact/ Via…

是否要做

Alignment

• 1st

• AGA: 對哪一層? 預設對零層 L0

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



Recipe列表：

光阻Type

圖案樣式
GKR-5201A P6159-8000 P6159-20000

Dark Pattern:
畫圖形的地方要留光阻，
光罩大部分區域是透光的

例如: OD(Active)/ Gate/ Metal…

5201A_Dark_1st
5201A_Dark_AGA

P6159-8000_Dark_1st
P6159-8000_Dark_AGA

P6159-20000_Dark_1st
P6159-20000_Dark_AGA

Clear Pattern: 
畫圖形的地方不留光阻，
光罩大部分區域不透光的

例如: Implantation/ Contact/ Via…

5201A_Clear_1st
5201A_Clear_AGA

P6159-8000_Clear_1st
P6159-8000_Clear_AGA

P6159-20000_Clear_1st
P6159-20000_Clear_AGA

* AGA 預設: 對零層

圖案樣式 EBEAM+248 零層 248 零層

Zero Mark (零層) EBEAM-248-C0* 248-C0*

Open Mark (開eBeam零層Mark) OPENMARK-EBEAM

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



TSRI-248操作順序 (選擇要Run的Wafer)

1.按 SlotMap選擇Wafer，然後按OK。

按下選擇Wafer

OK

1.

2.

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



TSRI-248操作順序 (編輯Job)

1.按下Edit，修改是否要做alignment/Energy/Focus

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



TSRI-248操作順序 (編輯Job:修改alignment設定)
1.如果不要 alignment，Sequence Mode= 1st。
2.要 alignment， Sequence Mode= OAS-AGA。

不要alignment

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩

要alignment



調整 Focus

TSRI-248操作順序 (編輯Job:修改Energy/Focus)

1.修改Energy/Focus: Extra Exposure 和 Focus

調整 Energy選擇Process

選擇Process

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



TSRI-248操作順序 (編輯Job:撒Matrix)
1.灑Matrix: Exposure 和 Focus 
選擇 Extra，並於Dose和 Focus Offset設定中心數值

2. Extra Exposure  Center-Column，設定step
3. Extra Focus  Center-Row，設定step

變小 變大

變小

變大
Step

Step

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



TSRI-248操作順序 (執行前最後檢查)
1.上述參數設定完後，按下Apply，回到Job摘要，做下貨前的最後確認:

 Recipe Name
 Reticle ID
 Seq Mode: 是否要做alignment
 SlotMap: 片數是否選對
 Expo Dose: Energy
 Focus Offset: Focus
 Expo. Mode: 

Process 或是 Extra (撒matrix)
 Focus Mode: 

Process或是 Extra (撒matrix)
如果為Matrix，要確認:
 Expo Step
 Focus Step
是否為想要的energy/ focus step

 如果有設定不對，Edit 修改
 如果片數選錯，
請點Clear All，重新加Job

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



TSRI-248操作順序 (執行Job)

1.沒問題的話，按下 Resume，開始run。

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



TSRI-248操作順序 (執行Job)

1. Run完後，Job的 Lot Status顯示: NO STATE，Sequence顯示: Start Awaiting

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



TSRI-248操作順序 (UnLoad Wafer)

1. Unset wafer: 點Wafer  CarSlotMap來Unset wafer，並且確認stage退出到外面。

1.

2.

Set的狀態UnSet的狀態

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



TSRI-248操作順序 (UnLoad Wafer)

1.按下SLIDER IN/OUT，將stage 退出來，等綠燈恆亮後過2秒鐘，待stage穩定後，
才能拿foup。

UnSet的狀態 Load port退出來的狀態

綠燈恆亮後2秒鐘，待
stage穩定後，才能拿
foup。

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



TSRI-248操作順序 (UnLoad光罩)

1.將光罩盒退出機台。點選Extract 將Pod退出機台。確認Unload 燈亮起後，
拿起Pod。

亮燈才能拿

確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



TSRI-248操作順序 (UnLoad光罩)

1.將Pod 放置桌上，Pod數字朝後，由Pod後下方外拉卡榫，然後向上拿起盒
子。

Pod 放置桌上 Pod數字朝後，由Pod後下方開啟盒子
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確認Error Load 光罩 Load Wafer 下Job Unload Wafer Unload光罩



End


